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APMP L-K5階規關鍵比對結果研究
本論文主要探討參加韓國舉辦亞太計量組織(Asia Pacific Metrology Programme；APMP) APMP L-K5國際關鍵比對的方法與結果，本次關鍵比對的比對模式是以三次元座標量測儀(Coordinate measuring machines；CMMs)量測一維(One Dimension；1D)陶瓷階規之定位距離，量測技術發展中心(Center for Measurement Standards；CMS)與順德公司(Shuen Der Industry co., ltd；SDI)合作參與國際比對，其量測結果偏離平均加權值均在5 %以內，表示量測中心CMMs的量測能力，已經與國際前端實驗室的量測能力達成一致性。[image: image1.png]
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